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Karta katalogowa
Memosens CPS77D

Czujnik ISFET do pomiaru pH z mozliwoscig
sterylizacji rowniez w autoklawach
Czujnik cyfrowy z technologig Memosens

Zastosowanie

= Doskonata do zastosowan w instalacjach higienicznych i sterylnych
® Przemyst farmaceutyczny i spozywczy
= Procesy biotechnologiczne

Korzysci

= Odporno$é na ztamanie
= Korpus czujnika wykonany catkowicie z PEEK (aprobata FDA)
= Moze zosta¢ wbudowany bezposrednio w instalacje procesowg, co pozwala

zaoszczedzi¢ czas i koszt pobierania probek i analizy w laboratorium

= Biokompatybilnosé¢ z uwzglednieniem cytotoksycznosci (in vivo) i bioreaktywnosci
(in vitro) potwierdzona pozytywnym wynikiem testéw zgodnie z USP <87> oraz
USP <88> Cl. VI (121 °C)

= Praca w niskich temperaturach
= Krotki czas odpowiedzi pomiarowej

=i
E ! = Stata i wysoka doktadno$¢ pomiaru

z A = Mozliwos¢ sterylizacji réwniez w autoklawach

£ ® Znacznie wydtuzony czas pracy bez potrzeby kalibracji w poréwnaniu z elektrodami
b ; szklanymi

:%’,_: = Wezsza histereza, jesli wystepuja zmiany temperatury

S = Mniejsze btedy pomiarowe po ekspozycji na wysokie temperatury

= Znikomy wptyw btedéw kwasowosci i zasadowosci

2 =] = Wbudowany czujnik temperatury do skutecznej kompensacji temperaturowej

3 1 = Wydtuzona stabilno$é w medium zasadowym

S < s [dealne zastosowanie do proceséw CIP, gdy stosowana jest wraz z automatyczng
5 3 armaturg wysuwalng

= Dokumentacja do certyfikacji zgodnosci z wymaganiami przemystu
farmaceutycznego z numerem seryjnym czujnika (opcja)
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[Kontynuacja ze strony tytutowej]

Zalety urzadzen wyposazonych w technologie Memosens

= Technologia oparta na indukcyjnej bezstykowej transmisji sygnatu gwarantuje maksymalne bezpieczenistwo procesu

® Bezpieczenstwo danych dzieki cyfrowej transmisji sygnatu

= Bardzo tatwa obstuga dzieki zapisaniu danych w elektronice czujnika

= Mozliwos¢ prowadzenia obstugi prewencyjnej dzieki wbudowanej w czujnik pamieci danych diagnostycznych i ruchowych
= Heartbeat



Memosens CPS77D

Budowa ukladu pomiarowego

Zasada pomiaru

1) Metal-Tlenek-Pétprzewodnik

Tranzystory polowe jonoselektywne lub bardziej ogélnie jonoczute (ISFET) zostaty opracowane w
latach 70. XX wieku jako alternatywa dla elektrod szklanych do pomiaréw pH.

Informacje ogélne

Jonoselektywne tranzystory polowe wykorzystuja uktad tranzystora MOS ) > & 1, B 3. W
przeciwienstwie do tranzystora MOS, czujnik ISFET nie posiada metalowej bramki (poz. 1) -
elektrody sterujacej. Natomiast, w czujniku ISFET > ® 2, B 3 medium (poz. 3) pozostaje w
bezposrednim kontakcie z warstwg izolujgcag bramki (poz. 2). W wyniku dyfuzji wytworzono w
potprzewodniku (Si) typu n (poz. 5) dwa silnie przewodzace obszary typu p. Dziatajg one jako zrodto
nosnikéw pradu, elektroda S ("Source" [Zrédto|) i elektroda zbierajgca nosniki D ('Drain’ [Dren]).
Elektroda metalowa (w przypadku MOSFET) i medium (w przypadku ISFET) tworza kondensator z
potprzewodnikiem znajdujacym sie za izolatorem. Potencjat roznicowy (napiecie sterujace) pomiedzy
bramka (medium) i pétprzewodnikiem (Ugs) zwiekszaja gestos¢ elektronowa w obszarze pomiedzy
"Zrédtem" a "Drenem". Tworzy sie kanat przewodzacy > @ 2, B 3(poz. 4), ktéry umozliwia

przeplywy pradu I po przytozeniu napiecia Up.

it

A0036074 l UD ID?
1 Zasada dziatania tranzystora MOSFET { [

1 Metalowa bramka ('G") 70003856
2 Kanat przewodzqcy (typu N)

®

2 Zasada dziatania tranzystora ISFET

Elektroda odniesienia
Warstwa izolatora
Medium
Kanat przewodzqcy (nosniki typu N)
Podtoze krzemowe, domieszkowane N

6  Trzon czujnika
W przypadku ISFET jony obecne w medium oraz znajdujgce sie w warstwie granicznej medium-
izolator wytwarzajg pole elektryczne (potencjat elektryczny bramki). Opisane powyzej dziatanie
powoduje powstanie kanatu przewodzacego w pétprzewodniku krzemowym pomiedzy "Zrédtem” i
'Drenem", a w konsekwencji przeptyw pradu pomiedzy tymi elektrodami.

Vo wWN =

Odpowiednio zaprojektowane czujniki wykorzystujg bramki jonoselektywne, aby wygenerowac
sygnat wyjsciowy proporcjonalny do stezenia wybranego typu jonéw.

ISFET - pH selektywny

[zolator bramki petni funkcje warstwy jonoselektywnej dla jonéw H*. Izolator bramki jest
nieprzepuszczalny dla tych jonow (efekt izolacji) ale umozliwia odwracalng, powierzchniowg reakcje
z jonami H*. W zalezno$ci od kwasowego lub alkalicznego odczynu badanego medium, grupy
funkcyjne na powierzchni izolatora wiazg lub odrzucaja jony H* (maja charakter amfoteryczny). W
ten sposdb powierzchnia izolatora faduje sie dodatnio (wychwyt jonéw H* w mediach kwasowych)
lub ujemnie (odrzucenie jonéw H* w mediach alkalicznych). Zaleznie od wartosci pH mozna
zastosowac¢ okreslony tadunek powierzchniowy w celu kontrolowania efektu polowego w kanale
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miedzy'Zrédtem" a "Drenem”. Procesy prowadzace do powstawania fadunku powierzchniowego, a tym
samym napiecia sterujgcego Ugs pomiedzy "Bramka' i 'Zrédtem" sa opisane réwnaniem Nernsta:

2.3 RT
Ugs=Up + -1 ayen
nF

Ugs Potencjat pomiedzy bramka i zZrédtem F Stata Faradaya (26.803 Ah)

Ug Napiecie offset Aion Aktywnosc jonow (HY)

R Stata gazowa (8.3143 J/molK) 2.3'RT )
———Wspotczynnik Nernsta

T Temperatura [K]

n Wartosciowo$¢ (1/mol)

Dla 25 °C (77 °F) wspodtczynnika Nersta pomiar pH ma wartos$¢ -59.16 mV/pH.

Uktad pomiarowy

Kompletny uktad pomiarowy zawiera co najmniej:
s Czujnik ISFET
= Przewdd pomiarowy Memosens: CYK10 (Memosens, dla czujnikéw cyfrowych)
® Przetwornik, np. Liquiline CM44Liquiline CM42
= Armatura
= Armatura zanurzeniowa, np. Dipfit CPA111
s Armatura przeptywowa, np. Flowfit CPA250
s Armatura wysuwalna np. Cleanfit CPA871
= Stata armatura montazowa, np. Unifit CPA842

Opcje dodatkowe sg dostepne zaleznie od aplikacji:
Automatyczny system z funkcjami czyszczenia i kalibracji, np. Liquiline Control CDC90
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Przemyst spozywczy
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3 Kompletny uktad pomiarowy

Przytgcze wody w miejscu montazu
Armatura

Medium procesowe

Blok ptuczqcy

Modut pompy pojemnika

Jednostka sterujqca pneumatykq

CDCI0 - sterownik

Przelgcznik Ethernet

Media (sSrodki czyszczqce, roztwory buforowe)
Przewdd sprezonego powietrza

Przewody zasilajqgce / przewody sygnatowe

— =0 00N Oy WN

—~ o

Szczegétowe informacje o Liquiline Control CDC90: Instrukcja obstugi BA01707C, Karta
katalogowa TI01340C

Czujnik ISFET mozna wykorzystywac w szerokim zakresie zastosowan - odporno$¢ na temperature i
warto$¢ pH umozliwia sterylizacje parg (SIP). Stabilnos$¢ dlugoterminowa nieco si¢ pogarsza, gdy
wysokie pH i wysoka temperatura wystepuja jednoczes$nie. W takich warunkach medium trawi
izolator tlenkowy (bramke) tranzystora ISFET. Ze wzgledu na pH i zakres temperatur podczas
procesow CIP, elektroda pH ISFET musi by¢ zawsze stosowana z automatyczng armaturg wysuwalnag.

Zalety systemu CDC90 z funkcjami automatycznego czyszczenia i kalibracji:

= Czyszczenie chemiczne (CIP):
Czujnik umieszczony w armaturze wysuwalnej jest automatycznie wysuwany z medium podczas
fazy zasadowej lub podczas catego procesu CIP. Nastepnie czujnik jest ptukany w komorze ptukania
odpowiednim $rodkiem czyszczacym.

s Cykle kalibracji mozna ustawia¢ indywidualnie

= Obnizenie kosztéw konserwacji dzieki w petni automatycznym funkcjom czyszczenia i kalibracji

= Wysoka powtarzalno$¢ wynikéw pomiaru

= Automatyczna kalibracja zapewnia bardzo niskie odchytki poszczegoélnych wartosci
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Przemyst farmaceutyczny i procesy biotechnologiczne

A0036026

i3]

4 Uktad pomiarowy stosowany w przemysle farmaceutycznym i biotechnologicznym

1 Czujnik ISFET

2 Armatura montazowa Unifit CPA842

3 CYKI0, przewdd pomiarowy do transmisji danych w technologii Memosens
4 Liquiline CM42 - przetwornik pomiarowy

Charakterystyka

Btedy kwasowe lub zasadowe

Kolejng wazng zaletg w poréwnaniu z elektrodg szklang jest nizszy poziom btedu kwasowego lub
zasadowego w skrajnych zakresach pH. W przeciwienstwie do elektrody szklanej, jony obce
praktycznie nie osadzajg sie na bramce ISFET. W zakresie pH 1...13, éredni btgd pomiaru wynosi A
pH=0.02 (dla 25 °C (77 °F)) i dlatego znajduje sie na granicy wykrywalno$ci. Wykres ponizej
przedstawia $redni btgd pomiaru czujnika ISFET w zakresie pH 1 ... 13 w poréwnaniu do dwoch
elektrod szklanych (2 rézne elektrody szklane pH) dla wartosci skrajnych pH 0.09 (1 M HCl) 1 13.86
(1 M NaOH).

A pH

0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05

0 ]
_0,051 1
F0,1 [
-0,15

-

1 MHCI pH1..3 1 M NaOH

B SFET CPSx7D
|:| elektroda szklana 1
|:| elektroda szklana 2

A0038183-PL

5 Poréwnanie btedu pomiaru czujnika ISFET i dwéch réznych elektrod szklanych pH
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= Odporno$¢ na uszkodzenia
Odpornos¢ czujnika na pekniecia jest jego najbardziej charakterystyczna cechg zewnetrzna.
Wiszystkie elementy korpusu elektrody sg wykonane z PEEK. Tylko wysoce odporna warstwa
izolatora uktadu ISFET oraz elektroda odniesienia sg w kontakcie z medium.

= Stabilno$¢ pomiaru i czas odpowiedzi czujnika
Elektroda ISFET bardzo szybko reaguje na zmiane pH w pelnym zakresie temperatur. W
elektrodzie ISFET nie wystepuje stan réwnowagi (zalezny od temperatury), tak jak na powierzchni
membrany pH w elektrodzie szklanej. Moze wiec by¢ stosowana w niskich temperaturach bez
opdznien czasu reakcji. Wptyw znaczacych i szybkich wahan temperatury i warto$ci pH na btad
pomiaru (histereze) jest mniejszy niz w elektrodach szklanych, poniewaz nie wystepuja naprezenia
typowe dla elektrod szklanych pH.

Przesylanie i przetwarzanie
danych

Komunikacja z przetwornikiem pomiarowym

Czujniki cyfrowe w technologii Memosens moga wspotpracowac wytacznie z przetwornikiem
wyposazonym w uktad wejsciowy systemu Memosens. Przetworniki przeznaczone dla czujnikéw
analogowych nie obstuguja cyfrowej transmisji danych.

Wewnetrzna pamiec¢ czujnikéow cyfrowych umozliwia przechowywanie danych uktadu pomiarowego
w czujniku. W skiad tych danych wchodza:
= Dane producenta

= Numer seryjny

® Kod zamoéwieniowy

» Data produkcji
= Dane kalibracyjne

= Data kalibracji

»= Wartosci kalibracyjne

s Liczba kalibracji

= Numer seryjny przetwornika pomiarowego z ktérym byta wykonywana ostatnia kalibracja
s Parametry robocze

= Zakres temperatury aplikacji

= Data pierwszego uruchomienia

» (Czas pracy w skrajnie trudnych warunkach

= Liczba sterylizacji

» Dane dotyczgce monitorowania czujnika

Niezawodnos¢ Latwos$¢ obstugi

Latwa obstuga

Czujniki w technologii Memosens maja wbudowany modut elektroniki, ktéry umozliwia pamietanie

danych kalibracyjnych oraz innych informacji takich, jak n p. catkowita ilo$¢ godzin pracy oraz czas

pracy w skrajnie trudnych warunkach. Po zainstalowaniu czujnika, jego dane sg automatycznie

przesytane do przetwornika i wykorzystywane do obliczania aktualnej warto$ci pomiarowe;j.

Przechowywanie danych kalibracyjnych w pamieci czujnika umozliwia jego kalibracje poza punktem

pomiarowym. Dzieki temu:

= Kalibracja badz uruchomienie moga by¢ zrealizowane w warunkach laboratoryjnych (poprawa
jakosci kalibracji).

= Wstepnie skalibrowany czujnik moze wykonywaé pomiar natychmiast po zamontowaniu, w
wyniku czego znacznie zwieksza sie dyspozycyjnos¢ punktu pomiarowego.

= Okresy miedzyobstugowe mozna okresla¢ w oparciu o dane robocze zapisane w czujniku, co
umozliwia prowadzenie odpowiedniej konserwacji profilaktycznej.

= Historie czujnika mozna udokumentowa¢ na zewnetrznych nosnikach danych i za pomocg
programéw analitycznych, takich jak .

= W ten sposéb aktualne wykorzystanie czujnika mozna uzalezni¢ od jego historii.

Integralnosé

Bezpieczenstwo danych dzieki cyfrowej transmisji sygnatu

W elektronice elektrody Memosens, wartosci mierzone przetwarzane sg na postac cyfrows i

transmitowane do przetwornika pomiarowego poprzez bezstykowe ztgcze indukcyjne

(wyeliminowano potencjat zaktocajacy). Dzieki temu:

= Automatycznie generowany jest komunikat btedu w przypadku uszkodzenia elektrody lub linii
sygnatowej

= Funkcja natychmiastowego wykrycia btedéw, zwieksza dyspozycyjnos$¢ punktu pomiarowego
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Bezpieczenstwo

Pewnos$c¢ pomiaru i maksymalne bezpieczenstwo procesu

Technologia Memosens oparta na indukcyjnej bezstykowej transmisji sygnatu gwarantuje pewnos¢

pomiaru i maksymalne bezpieczenstwo procesu, oferujgc jednoczesnie nastepujace zalety:

s Wyeliminowanie wszystkich probleméw powodowanych przez wilgo¢:
= Zlgcze wtykowe (indukcyjne) bez mozliwo$ci wystgpienia korozji na stykach
= Brak mozliwosci, aby wilgo¢ zafalszowata wartosci mierzone
= Mozliwosc taczenia kabli pod wodg

s Przetwornik jest izolowany galwanicznie od medium. Wyeliminowanie koniecznosci podtgczenia
symetrycznego wysokoimpedancyjnego, niesymetrycznego (dla pomiaru pH/redoks) lub
stosowania konwertera impedancji.

s Bezpieczenstwo elektromagnetyczne cyfrowej transmisji danych pomiarowych uzyskuje sie
poprzez odpowiednie ekranowanie linii przesytowych sygnatu.

Wielkosci wejsciowe

Zmienne mierzone

Wartos¢ pH

Temperatura

Zakres pomiarowy

0..14pH
-15...135°C (5 ... 275 °F)

ﬂ Nalezy zwroci¢ uwage na zgodnosc¢ zakresu stosowania z warunkami procesowymi.

Zasilacz

Podlaczenie elektryczne

Czujnik jest podtgczony do przetwornika za pomoca cyfrowego przewodu pomiarowego Memosens

CYK10.
GY GND
YE ComB :-;\—-D Q
GN ComA
o - %:m
BN +

6 Cyfrowy przewdd pomiarowy Memosens CYK10

B &
A

A0024019

Parametry metrologiczne

WarunkKi odniesienia Temperatura odniesienia: 25°C (77 °F)
Ci$nienie referencyjne: 1013 hPa (15 psi)

System referencyjny Zintegrowana elektroda odniesienia posiada podwojny system referencyjny i wewnetrzny
mostek elektrolityczny. Dzieki temu uzyskuje sie pewny i stabilny kontakt pomiedzy ztgczem i
elektrodg odniesienia oraz niezwykle dtugg strefe dyfuzji dla substancji zatruwajgcych elektrode.
Mostek elektrolityczny jest wysoko odporny na zmiany temperatury i ci$nienia.
Wewnetrzna elektroda metalowa Ag/AgCl, elektrolit posredniczacy "Advanced Gel' 3 mol KCl, brak
cytotoksycznos$ci

Powtarzalnos¢ +0.01 pH
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Czas odpowiedzi

Po kazdym zalgczeniu uktadu pomiarowego powstaje zamknieta petla reqgulacji. W tym czasie
nastepuje ustalanie warto$ci mierzonej az do osiggniecia wartosci rzeczywistej.

Czas ustalania zalezy od typu i czasu trwania przerwy:

= Przerwa zasilania, czujnik pozostaje w medium: okoto 3-5 minut

= Przerwanie filmu cieczowego pomiedzy bramka ISFET i elektrodg odniesienia: okoto 5-8 minut
s Przechowywanie suchego czujnika przez dtuzszy czas: do 30 minut

Czas odpowiedzi tgq

t<5s
na zmianeg roztworu buforowego od pH 4 do pH 7, przy referencyjnych warunkach roboczych

Czas odpowiedzi wbudowanego czujnika temperatury moze by¢ wiekszy przy znacznych
zmianach temperatury. W takim przypadku, przed rozpoczeciem kalibracji lub pomiaru
wyregulowac temperature czujnika.

Montaz

Pozycja montazowa

ﬂ Podczas montazu czujnika nalezy uwzglednic kierunek przeptywu medium.

» Montaz nalezy wykonac tak, aby chip ISFET znajdowat sie pod katem ok. 30 ... 45 “ wzgledem
kierunku przeptywu (poz. 2).
& W tym celu nalezy zastosowa¢ obrotowg gtowice przytgczeniows.

0 !
wd —— 1 -
I
|
!
c—J
/ 2
A
| Z
-
zZ - - .
| Ve e 030 . 45°
I z - e~
y NG
'A0037400
7 Pozycja montazowa czujnika, 0036028
widok od przodu 8 Pozycja montazowa czujnika,

. widok 3D
1 Numer seryjny

2 Tabliczka znamionowa 1 Chip ISFET
2 Kierunek przeptywu medium
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Aby zapewni¢ prawidlowg pozycje montazowa czujnika podczas jego montazu w armaturze, nalezy
wykorzysta¢ numer seryjny wygrawerowany na gtowicy przytaczeniowej. Numer ten znajduje sie
zawsze w tej samej ptaszczyZnie co chip ISFET i tabliczka znamionowa (kierunek z-y).

ﬂ Czujniki ISFET nie nadaja sie do stosowania w mediach o wiasciwosciach $ciernych. Jesli mimo
to zostang one uzyte w tego rodzaju zastosowaniach, nalezy unika¢ bezposredniego naptywu
medium na chip ISFET. Przyczyni sie to do wydtuzenia okresu eksploatacji czujnika oraz
zoptymalizowania dryftu pomiarowego. Wada tego rozwigzania jest brak stabilnosci
wskazywanej wartosci pH.

Wskazowki montazowe

Czujniki ISFET moga by¢ montowane w dowolnym potozeniu, poniewaz nie jest w nich stosowana

wewnetrzna elektroda z ciektym elektrolitem. Jednak w przypadku montazu w pozycji odwroconej w

ukladzie odniesienia moze powstac pecherzyk powietrza b, ktory moze spowodowaé przerwanie

kontaktu elektrycznego pomiedzy medium i potgczeniem.

ﬂ Zamontowany czujnik moze pozostawaé w
warunkach suchych przez maksymalnie 6

i godzin (dotyczy réwniez
= instalacji w pozycji odwréconej).
Nalezy przestrzegac zalecert montazowych
zawartych w instrukcji obstugi stosowanej
armatury.
Py

®

AD030407

9 Dopuszczalny kqt odchylenia pozycji
montazowej

A Wartos¢ zalecana

B Wartos¢ dozwolona, nalezy zwrdcic¢ szczegdlng
uwage na zgodnosé¢ z warunkami
podstawowymi!

1) W fabrycznie nowym czujniku pecherzyki powietrza nie wystepuja. Pecherzyki powietrza moga tworzy¢ sie
podczas pracy w warunkach podciénienia, np. podczas oprézniania zbiornika.

Warunki pracy: sSrodowisko

Temperatura otoczenia

NOTYFIKACJA

Ryzyko uszkodzenia na skutek dziatania mrozu!
» Nie uzywac¢ elektrod w temperaturach ponizej-15 °C (5 °F) .

Temperatura sktadowania

0..50°C(32..122°°F)

Stopien ochrony

Memosens
IP 68 (10 m (33 ft) stupa wody, 25 °C (77 °F), 45 dni, do 135 °C (275 °F)) rowniez w autoklawach

Kompatybilnosé
elektromagnetyczna (EMC)

Emisja zaktécen i odporno$é na zaktdcenia zgodne z
= PN-EN 61326-1:2013

= PN-EN 61326-2-3:2013

= NAMURNE21: 2012

Wrazliwos¢ na swiatto

Podobnie jak wszystkie elementy pétprzewodnikowe, uktad ISFET jest czuty na dziatanie $wiatta.
Moga wystapi¢ wahania wartosci mierzonej. Z tego powodu podczas kalibracji i obstugi nalezy unika¢

10
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wystawiania czujnika na bezposrednie dziatanie $wiatta stonecznego. Zwykte $wiatto dzienne nie

wplywa znaczaco na pomiar.

Warunki pracy: proces

Temperatura medium

ta
-15..70°C(5 ... 158 °F)

t

-15...135°C (5 ... 275 °F)

Temperatura medium w zalezno$ci od pH

Izolator bramki (SiO2) ulega nieodwracalnemu uszkodzeniu przy dtugotrwatym jednoczesnym

dziataniu wysokiej temperatury i substancji alkalicznych. Czujnik moze by¢ uzywany tylko w
zaznaczonym zakresie (> @ 10, B 11) ze szkodg dla trwatodci czujnika. W razie ciggtego
kontaktu z 1 M NaOH w temperaturach ponad 65 °C (149 °F), okres eksploatacji czujnika zmniejsza

sie, dlatego nie jest zalecana ciggta praca w tym zakresie.

°C °F
120 248
100 212
80 176
60 140
40 104
20 68
0 32
0 2 4 6 8 10 12 14
pH
C 1 A
[ 1B
Bl C

10  Zakres stosowania w zaleznosci od temperatury medium i wartosci pH

A Obszar stosowania (brak przeciwwskazar)
B Skrécony czas eksploatacji
C  Nie zaleca sig pracy w tym zakresie

Praca w niskich temperaturach

Zakres stosowania zgodnie z kodem zamoéwieniowym. Kody zaméwieniowe > B 14

A0037987

Cisnienie medium

Maks. 11 bar (abs.)/100 °C (160 psi (abs.)/212 °F)
ﬂ 0,8 bar (12 psi)(abs.) dopuszczalne jako minimalne.

Endress+Hauser
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Memosens CPS77D

Przewodnos¢ Minimalna przewodno$c¢ ?): 50 pS/cm
Zalezno$¢ ci$nienie- Maks. 11 bar (abs.)/100 °C (160 psi (abs.)/212 °F)
temperatura

Z mozliwoscig sterylizacji: 4 bar (abs.)/135 °C (58 psi (abs.)/275 °F), 1 godz.

oC oF “

135 275 4 - - -4

100212 4

Zakres stosowania ISFET

o
o

f
1 4 11  bar (abs.)
15 5 160 psi

[e0]

A0036111-PL

11  Diagram obcigzeniowy cisnienie-temperatura

NOTYFIKACJA

Ryzyko uszkodzenia elektrody!
» Nie wolno stosowac elektrody w warunkach odbiegajgcych od wymienionych w specyfikacji!

2) Warunki odniesienia: Woda demineralizowana jako medium mierzone, ktérego przewodnos¢ jest korygowana za pomocg NaOH, KCI lub HCI;
temperatura pokojowa; bezcisnieniowa praca czujnika; zmiana pomiedzy medium nieruchomym i ptynagcym do czujnika z 2 m/s (6,6 ft/s)
bocznym przeptywem w kierunku uktadu ISFET; wyznaczona wartos$é przewodno$ci wskazuje wartos¢ okreslona, gdy zmiany wartosci sg mniejsze
niz 0.2 pH pomiedzy wszystkimi mediami w bezruchu i ptyngcymi.

12 Endress+Hauser



Memosens CPS77D

Budowa mechaniczna

Konstrukcja, wymiary —
O
RS
5.7
(0.22)
s
N o
12
(0.47)
12 Wymiary . Wymiary: mm (cale)
Masa CPS77D diugos¢ 2 (120 mm (4,7 in)): 35,4 g (1,25 oz)
CPS77D dhugosc 4 (225 mm (8,7 in)): 50,3 g (1,77 oz)
CPS77D dhugosé 5 (360 mm (14,2 in)): 66 g (2,3 0z)
Materialy Materialy majace kontakt z medium
Trzon czujnika PEEK (FDA, 3-A)
Uszczelki FFKM (FDA, 3-A)
Zlacze Ceramiczna, z mozliwo$cig sterylizacji

Materialy niewchodzgce w kontakt z medium

Czujnik temperatury
Pt1000 (Klasa A zgodnie z DIN [EC 60751)

Gtowica wtykowa
CPS77D:

Memosens, obrotowa
Przylacza procesowe
Pg 13.5

Chropowatos$¢ powierzchni

R, < 0,76 pm (30 pin)

Certyfikaty i dopuszczenia

Znak C€

‘Wyrdb spetnia wymagania zharmonizowanych norm europejskich. Jest on zgodny z wymogami
prawnymi dyrektyw UE. Producent potwierdza wykonanie testow przyrzadu z wynikiem pozytywnym
poprzez umieszczenie na nim znaku CE€.

Endress+Hauser

13



Memosens CPS77D

Atesty higieniczne

3-A
Certyfikat wg normy 3A, nr 74-06

Dopuszczenie FDA

Deklaracja producenta o zgodnosci zastosowanych materiatéw z wymogami FDA.

Dopuszczenie EHEDG

Spetnia kryteria EHEDG dla aplikacji higienicznych

s Uniwersytet Techniczny w Monachium, Centrum badawcze przemystu piwowarskiego i jakosci
zywnodci, Freising-Weihenstephan

s Typ certyfikatu: Typ EL Klasa I, aseptyczna

ASME BPE-2018

Wykonanie zgodne z kryteriami ASME (American Society of Mechanical Engineers)

Rozporzadzenie (WE) nr 1935/2004

Spetnia wymagania przepisow (EC) Nr. 1935/2004
Biokompatybilnosé

Biokompatybilno$¢ potwierdzona pozytywnym wynikiem testow:

= Reaktywno$¢ biologiczna, in vitro (cytotoksyno$c) zgodnie z USP <87>
= Reaktywno$¢ biologiczna, in vitro zgodnie z USP <88> Class VI, 121 °C (250 °F)

Informacje dotyczace zamawiania

www.endress.com/CPS77D

AKkcesoria
Akcesoria stosowane w Przetwornik
zaleznosci od wersji Liquiline CM42

przyrzadu

s Modutowy dwuprzewodowy przetwornik pomiarowy dopuszczony do pracy w strefach Ex i poza
nimi

= Mozliwa jest komunikacja Hart®, PROFIBUS lub fgcze cyfrowe do sieci obiektowych FOUNDATION
Fieldbus

s Zamawianie wg pozycji kodu zaméwieniowego

Karta katalogowa TI00381C

Liquiline CM44

s Modutowy wielokanatowy przetwornik pomiarowy dopuszczony do pracy w strefach Ex i poza nimi
= Mozliwa jest komunikacja Hart®, PROFIBUS, Modbus lub EtherNet/IP

s Zamawianie wg pozycji kodu zaméwieniowego

Karta katalogowa TI00444C

System automatycznego czyszczenia i kalibracji

Liquiline Control CDC90

= System w pelni automatycznego czyszczenia i kalibracji punktéw pomiarowych pH i redoks we
wszystkich gateziach przemystu

= Czyszczenie, walidacja, kalibracja i wzorcowanie

= Konfigurator produktu na stronie produktu: www.endress.com/cdc90

Karta katalogowa TI01340C

14
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Memosens CPS77D

Armatury (wybor)

Dipfit CPA111

s Armatura zanurzeniowa i montazowa wykonana z tworzywa sztucznego dla otwartych i
zamknietych zbiornikow

= Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cpalll

Karta katalogowa TI00112C

Cleanfit CPA871

= Uniwersalna armatura wysuwalna dla gospodarki wodno-$ciekowej i przemystu chemicznego
= Do stosowania z czujnikami standardowymi o $rednicy 12 mm

s Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cpa871

Karta katalogowa TI01191C

Cleanfit CPA875

= Wysuwalna armatura procesowa dla aplikacji aseptycznych i higienicznych

» Stuzy do pomiaru w linii procesowej za pomocg standardowego czujnika o $rednicy 12 mm, np. pH,
redoks, tlenu

s Tworzenie kodu zaméwieniowedo na stronie produktu: www.endress.com/cpa875

Karta katalogowa TI01168C

Cleanfit CPA450

= Reczna armatura wysuwalna do instalacji czujnikéw o $rednicy 120 mm w zbiornikach i
rurociggach

= Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cpa450

Karta katalogowa TI00183C

Flowfit CPA250
= Armatura przeptywowa do pomiaru pH/redoks
= Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cpaz50

Karta katalogowa TI00041C

Unifit CPA842

= Armatura montazowa do stosowania w przemysle spozywczym, farmaceutycznym i biotechnologii
= Posiada certyfikaty 3A i EHEDG

= Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cpa442

Karta katalogowa TI00306C

Roztwory wzorcowe/buforowe

Doktadny roztwor buforowy oferowany przez Endress+Hauser - CPY20

Roztwory buforowe wtdrne sg kalibrowane wzorcami pierwotnymi PTB (Niemiecki Panstwowy
Instytut Fizyko-techniczny) oraz roztworami odniesienia NIST (Narodowego Instytutu Standaryzacji i
Technologii) zgodnie z normg DIN 19266 przez akredytowane laboratoria Miar i Wag DKD zgodnie z
DIN 17025.

Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cpy20

Przewdd pomiarowy

CYK10, przewéd pomiarowy do transmisji danych w technologii Memosens
= Dla czujnikéw cyfrowych w technologii Memosens
s Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cyk10

Karta katalogowa Ti00118C

Laboratoryjny przew6d pomiarowy Memosens: CYK20
= Dla czujnikéw cyfrowych w technologii Memosens
s Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cyk20

Endress+Hauser
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Memosens CPS77D

Wersja oprogramowania

Memobase Plus CYZ71D

® Program dla PC wspierajgcy kalibracje laboratoryjng

s Dokumentacja i wizualizacja zarzadzania czujnikiem

= Baza danych zawierajgca dane kalibracyjne czujnika

s Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cyz71d

Karta katalogowa Ti00502C

Urzadzenie przenosne

Liquiline To Go CYM290, CYM291

= Przenosne urzgdzenie wieloparametrowe dla czujnikéw Memosens pH, przewodnosci i tlenu

= Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cym290
www.endress.com/cym291

Karta katalogowa TI01198C

ﬂ Informacje dotyczace czujnikéw, do ktérych mozna sie podigczy¢ podano w instrukcjach obstugi
CYM290 lub CYM291.

www.addresses.endress.com
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